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摘要(译)

消融导管系统在远端配置有紧凑的力传感器，用于检测施加在末端执行
器上的接触力。力传感器包括可操作地与结构构件上的反射构件连接的
光纤。在一个实施例中，光纤和反射构件与可变形结构配合，以提供可
变间隙干涉仪，用于检测由于接触力引起的结构构件的变形。在另一个
实施例中，检测反射光强度的变化以测量变形。然后使用测量的变形来
计算接触力矢量。在一些实施例中，力传感器配置成被动地补偿温度变
化，否则温度变化会导致错误的力指示。在其他实施例中，系统通过测
量结构构件的某些局部温度来主动补偿由温度变化引起的错误的力指
示。
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